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大学院先端科学研究部工学系 機械数理工学科

提供できる技術

ダイヤモンド製工具の刃先先鋭化超硬合金製工具の刃先鋭

利化研削砥石のドレッシング/ツルーイング電着砥石の切

れ刃トランケーションダイヤモンド基板の表面平坦化

SiC/GaN半導体基板の表面平坦化ガラスセラミックスの超

精密研磨

特許

特許第5343250号特許第5315573号特許第4982742号特許

第4873694号他

化学反応を利用した原子オーダ・ナノ精度表面創成法の開発

研究内容

技術の紹介技術の紹介①超精密ウエット研磨法の開発超精密ウエット研磨法の開発

 

技術の紹介技術の紹介②研磨剤を用いないドライ研磨法の開発研磨剤を用いないドライ研磨法の開発

キーワード

精密研磨   ナノ精度   触媒援用ウエット研磨   紫外光援用研磨   オゾン援用研磨  

《ご連絡先》　コーディネータ 松浦　佳子 TEL096-342-3145 FAX:096-342-3239 mail:y-matsuura@jimu.kumamoto-u.ac.jp
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